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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Тема дисертації:
1. Механізм утворення і властивості ростових мікродефектів у бездислокаційних монокристалах кремнію

2. The mechanism of formation of grown-in microdefects in dislocation-free silicon monocrystals and their
property

Реферат:
1. Об'єкт - властивості та механізм утворення, росту і трансформації ростових мікродефектів у
бездислокаційних монокристалах кремнію; мета - виявлення властивостей ростових мікродефектів у
бездислокаційних монокристалах кремнію, вирощених методами безтигельної зонної плавки і
Чохральського, а також встановлення механізму утворення, росту і трансформації ростових мікродефектів;
методи - селективне травлення, просвітлююча електронна мікроскопія, вимірювання електрофізичних
параметрів монокристалів і електричних характеристик приладових структур; новизна - встановлено й
експериментально підтверджено гетерогенний механізм утворення і трансформації ростових мікродефектів,
заснований на принципово нових підходах, вперше створено єдину класифікацію ростових мікродефектів;
галузь - електронна промисловість

2. Object - properties and mechanism of microdefects formation, growth and transformation in dislocation-free Si;
the purpose - exposure properties of grown-in microdefects in dislocation-free Si (CZ-Si and FZ-Si) and



determination of the mechanism of formation, growth and transformation of microdefects; methods - selective
etching, transmission electron microscopy, measurement of electrophysical parameters of monocrystals and
electrical performances of device structures; the novelty - the heterogeneous mechanism of grown-in
microdefects formation, growth and transformation is established. The grown-in microdefects uniform
classification for the first time is created; branch - electronic industry
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